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摘要(译)

本发明提供了一种高速的形成致密连续的薄膜的方法和由此方法制备的
有机电致发光器件。本发明的技术方案是：一种材料的成膜方法，用多
个蒸发源同时对同一种材料进行蒸镀。多个蒸发源的蒸镀速率可以不
同。一种有机电致发光器件，该器件中至少一种材料是用多源蒸镀的成
膜方法制成的。多个蒸镀源中至少两个源的蒸镀速率可以是不同的。本
发明的有益效果是成膜速率高，形成的薄膜更加致密连续，由此方法制
得的有机电致发光器件的电压低、亮度高、效率高、寿命长。
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